
第1日 5月17日(月) 会場：国立オリンピック記念青少年総合センター

8：30～ 総合受付(センター棟3階309号室）

9：00～17：00 研究発表会(センター棟3階，4階)

A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 F会場

4階401号室 4階402号室 4階403号室 4階405号室 3階310号室 3階311号室 3階309号室

第2日 5月18日(火)

8：40～ 総合受付(センター棟3階309号室）

9：00～12：00 研究発表会(センター棟3階，4階)

A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 F会場

4階401号室 4階402号室 4階403号室 4階405号室 3階310号室 3階311号室 3階309号室

13：00～15：00 第５４期通常総会(センター棟セミナーホール・417号室）

論文賞，オンライン論文賞受賞講演

15：10～16：40

17：00～19：00

第3日 5月19日(水)

8：40～ 総合受付(センター棟3階309号室）

9：00～17：00 研究発表会(センター棟3階，4階)

A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 F会場

4階401号室 4階402号室 4階403号室 4階405号室 3階310号室 3階311号室 3階309号室
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特別フォーラム
(センター棟セミナーホール・417号室）

講演題目　「地雷除去に挑む！」～豊かで平和な大地への復興～

講演者　　　雨宮　清　氏（山梨日立建機株式会社　代表取締役社長）

総合司会　日立建機株式会社　秋田　秀樹　氏
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